
産業構造審議会知的財産政策部会 

第２４回商標制度小委員会 

議事次第・配付資料一覧 
 

日 時：平成２３年２月２日（水）１０時００分開会 

    会 場：特許庁庁舎１６階 共用会議室 

 

 

（議事次第） 

１．開会 

２．特許法改正検討項目の商標法への波及について 

３．商標権消滅後１年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて 

４．新しいタイプの商標の特定方法及び出願日認定について 

５．今後のスケジュールについて 

６．閉会 

 

 

（配布資料） 

議事次第・配付資料一覧 

委員名簿 

資料１   特許法改正検討項目の商標法への波及について（案） 

参考資料１ 特許法改正検討項目の商標法への波及について【一覧表】 

資料２   商標権消滅後１年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて（案） 

資料３   産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会「特許法改正検討 

項目の商標法への波及について(案)」及び「商標権消滅後 1年間の他人 

の商標登録排除規定の見直しについて(案)」に寄せられた御意見の概要 

と御意見に対する考え方 

資料４   新しいタイプの商標の特定方法及び出願日認定について 

 

       

 

 


